[L] THVISTELMA - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansdkan 20105423

(51) Kvlk. - Int.kl.

C23C 16/448 (2006.01)

SUOMI - FINLAND CO3C 177245 (2006.01)
(FI) (22) Saapumispéivé - Ankomstdag 20.04.2010
(24) Tekemispéivi - Ingivningsdag 20.04.2010
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS (41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 21.10.2011

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

@

(72)

(74)

(54)

(87)

Hakija - Sékande

1+Beneq Oy, Ensimmadinen savu, 01510 Vantaa, SUOMI - FINLAND, (Fl)

Keksija - Uppfinnare

1 +Rajala, Markku, Vantaa, SUOMI - FINLAND, (Fi)

Asiamies - Ombud

Borenius & Co Oy Ab, itdmerenkatu 5, 00180 Helsinki
Keksinndn nimitys - Uppfinningens bendmning

Pinnoitusmenetelmd ja -laitteisto
Beldggningsmetod och -apparat

Tiivisteimé - Sammandrag

Pinnoitusprosessi ja laitteisto sille. Laitteisto kasittaa valineet (5, 6) muodostamaan seoksen, joka kasittéa ainakin yhden kemiallisen
kaasukasvatusreaktion Idhtdaineen, vélineet (7) seoksen atomisoimiseksi pisaroiksi (8), vélineet (1) seoksen pisaraiden (8)
kuljettamiseksi kohti kemiallisella kaasukasvatusreaktiolla pinnoitettavan substraatin (4) pintaa (3) ja vélineet (9) seoksen pisaroiden (8)
hoyrystamiseksi 1ammolla kuljetuksen aikana. Vilineet (5, 6) on sovitettu sekoittamaan seokseen nestemaéisté kantaja-ainetta, joka ei
ole kemiallisen kaasukasvatusreaktion ldhtdaine, ja jonka kiehumispiste maéritetyssé prosessitilassa on athaisempi kuin kemiallisen
kaasukasvatusreaktion lahtdaineen kiehumispiste. Ehdotettu jérjestely parantaa seka pinnoitusprosessin nopeutta ettd faatua.

Beldggningsmetod och apparatur fr &ndamalet. Apparaturen omfattar redskap (5, 6) for att bilda en blandning, som omfattar
utgangsamne for atminstone en CVD-reaktion, redskap (7) fér atomisering av blandningen till droppar (8), redskap (1) fér att
transportera dropparna (8) i blandningen mot ytan (3) av substratet (4) som ska beléggas med CVD reaktionen och redskap (9) for att
med hjélp av vdrme foranga dropparna (8) i blandningen under transporten. Redskapen (5, 6) dr anpassade att blanda blandningens
fiytande stodfas, som inte &r utgangsémne fér CVD reaktionen, och vars kokpunkt i den férutbestémda processfasen &r lagre an
kokpunkten for CVD-reaktionens utgangsdmne. Den foreslagna anordningen forbéttrar bade beldggningsprocessens snabbhet och
kvalitet.
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